OFERTA ZAKtADU
~ TECHNOLOGII KRZEMU

INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH




ZAKtAD TECHNOLOGII KRZEMU

Oferujemy monokrysztaty i ptytki krzemowe
(réznych rodzajéw) o srednicach od 1” do 4”
standardowe i ponadstandardowe o gru-
bosciach od 50um do 40000um oraz powyze;j.
Oferujemy ptytki krzemowe bezpo-

Srednio po cieciu, trawione oraz polerowane ‘ p
jedno- lub obustronnie, w zaleznoSci
od potrzeb.
Srednica Orientacja Grubosé Tolerancja grubosci Catkowity rozrzut
Standard| Inne Standardowa Ponadstandardowa Standard | Podwyzszona | grubos¢ TTV max
<110>
1" <112> | 200pm - 600pm | 50um - 200um; 600umM-40000um | *25um +10um +10um
<211>
2" <100> | <221> | 200um - 600pm [ 50um - 200um; 600pM-40000um | +25um +10pm +10pm
<510>
<111>
3" :i;‘zb 280um - 800um | 50um - 280um; 800um-40000um | +25um |  +10um +10um
>
<557>
4" <911> 280um - 800um | 50um - 280um; 800um-40000pum | +25um + 15um + 15um

Ptytki s3 wycinane z monokrysztatow krzemu za
pomoca pit diamentowych o wewnetrznej
krawedzi tngcej. Nastepnie podlegajg czyszczeniu
w myjce ultradzwiekowej lub czyszczeniu
chemicznemu. Ich krawedzie sg zaokraglane
mechanicznie. Powierzchnia ptytek jest trawiona
w mieszaninie kwasow lub zasad, w zaleznosci od
potrzeb. Ptytki sg polerowane chemo-
mechanicznie (jedno- lub dwustronnie).
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ZAKtAD TECHNOLOGII KRZEMU

W Zaktadzie opracowano procesy technologiczne wytwarzania krzemu, w ktdrych:

e osiggnieto kontrolowang zawartos¢ tlenu w monokrysztatach krzemu na poziomie
5,5 + 8,7x1017 atoméw na cm’ oraz wdrozono oprogramowanie do automatycznej kontroli
procesOow wzrostu krysztatow;

e sterujgc warunkami topienia i przeptywu argonu znaczgco
ograniczono wptyw migracji wegla w krzemie podczas wzrostu
krysztatow (standardowa zawartos¢ wegla w wytwarzanych
monokrysztatach krzemu jest nizsza niz

2,5x1016 atomdw nacm’);
e uzyskuje sie monokrysztaty 17, 27 i 3” oraz 4” o nietypowych orientacjach (<110>,<112>,
<113>,<133>,<210>,<310>,<510>,<511>,<711>,<221>,<321>);:

e wytwarzamy ptytki krzemowe o standardowych orientacjach (<100>,<111>)
zdezorientacjgdo 15°;

e polerowane ptytki krzemowe o Srednicach do 4” i grubosciach >2000 um charakteryzujg
sie tolerancjg gruboéci TTV i falistosci <5 um oraz z gtadkoscig powierzchni<5 A;

e otrzymuje sie supercienkie ptytki krzemowe (grubos¢ 50 um) o $rednicy 2, dwustronnie
polerowane, o rozrzucie grubosci 0,5 um i zblizonym do sferycznego ksztatcie jego
rozktadu, z doktadnoscig orientacji ptytki <0,05° i Sciecia bazowego <20', z gtadkoscig
powierzchni<5A (prace w ramach europejskiego grantu Imaging with Neutral Atoms).

Przedstawione dane dotyczg naszej standardowej produkcji.
JesteSmy gotowi do uzgadniania zamowien z indywidualnie dobranymi parametrami
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